




























专利名称(译) 有机电致发光板

公开(公告)号 US20040135501A1 公开(公告)日 2004-07-15

申请号 US10/713620 申请日 2003-11-13

[标]申请(专利权)人(译) 西川隆司

申请(专利权)人(译) 西川隆司

当前申请(专利权)人(译) 西川隆司

[标]发明人 NISHIKAWA RYUJI

发明人 NISHIKAWA, RYUJI

IPC分类号 H05B33/22 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/00 H05B33/10 H05B33/12 H05B33
/14

CPC分类号 H01L27/3244 H01L51/0002 H01L27/3246

优先权 2002331412 2002-11-14 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在包括在基板上方形成的多个有机EL元件的有源矩阵有机EL板中，其中
每个有机EL元件至少包括在下部单独电极之间包括有机发光材料的有机
层，所述下部单独电极针对每个像素单独地图案化，并且在上电极上，
形成覆盖绝缘层的边缘，覆盖下单独电极的周边端部，形成厚度大于边
缘覆盖绝缘层的掩模支撑绝缘层，用于支撑用于形成有机层的沉积掩模
在外围区域上相对于边缘覆盖绝缘层。有机层相对于边缘覆盖绝缘层和
下单独电极之间的边界延伸到外部区域，并且相对于形成掩模支撑绝缘
层的区域终止于内部区域。对于每个像素，有机层被单独图案化。可以
防止有机层的损坏或灰尘的产生，这两者都是在掩模被掩模支撑绝缘层
支撑的同时通过接触有机层和掩模引起的。
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